
 
「東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る 

安全性と環境保全の確保に関する協定書」 
別紙(平成 17 年 7 月 15 日締結) 

排出源及び周辺環境モニタリング計画 

 ＜排出源＞ 

要素 地          点 項  目 頻 度 自主管理目標値 

ＰＣＢ        ４回／年 排気：０．０１ｍｇ／Nｍ３以下 

  換気：０．００１ｍｇ／Nｍ３以下 

高濃度ＰＣＢ処理エリア

  

排気系統（２系統）          

換気系統（２系統）          

            
ダイオキシン類    ２回／年      排気：１００ｐｇ－ＴＥＱ／Nｍ３以下 

 換気：５ｐｇ－ＴＥＱ／Nｍ３以下 

低濃度ＰＣＢ処理エリア 排気系統（２系統）     ＰＣＢ          ４回／年    排気：０．０００１ｍｇ／Nｍ３以下 

 
 

排気

換気

 

 

 

洗浄槽及びＩＰＡ蒸留装置排気を含む排気出口      イソプロピルアルコール ２回／年 ４０ｐｐｍ以下 

ＰＣＢ            ４回／年 ０．００１５ｍｇ／ℓ 以下 
 

排水

 

敷地内排水桝（１箇所）                           

ダイオキシン類        ２回／年 ５ｐｇ－ＴＥＱ／ℓ 以下 

ＰＣＢ           ０．００１５ｍｇ／ℓ 以下 
 

雨水

 

敷地内雨水桝（３箇所）                          

ダイオキシン類       

 

１回／年

５ｐｇ－ＴＥＱ／ℓ 以下 

 

 ＜周辺環境＞ 

   下表のとおり現況測定する。 

要素 地          点 項   目 頻 度 

ＰＣＢ  
大気 

 

敷地北西端、南東端（２箇所） 
ダイオキシン類 

 

１回／年




